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(77), and a PiakenPrmiop Blatfpdeeist (37) in the nicrons' thickness inserted

bet ween- sar d sensor platform (23) and said substrate (20), said thin film

: UAgsV h droder £ b S t 7)
3 ngg g ' g%) acel" gg;t;@réng%:u%shme der g}’:gtz elle'{(ﬁ 1)6\}‘()@?9@9'? Isd;{ﬁ&f‘qf ﬂeé-am hererELng

4. Gewichterfassungsvorrichtung nach Anspruch 1, bei welcher die Gewichterfassungsschaltung (13) so
konstruiert ist, daB sie die Ausgangssignale der Lasterfassungseinrichtung (17) flir eine gegebene
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20 10. A Veight detecting device as claimed in daims5,
the flat sensor platform (23) for placing the | oad det ectr iliﬁﬂ Hiﬁ Ill"
constructed that said | oad detecti nEPO238389% BT) except sg |

transm ssi on nmenber (78) and the sens|t|ve part of the substrate (20 |s

cloat eddvmttha;I%rF@re q%lf"ilf a&e qr,rater | gev as
clainmed in

pl aci ng t he Iggsd""e an E'ﬂa’g %?ﬁt""?bﬁ%""ﬁa;g %‘ﬁ 9%%&?% g eg'c?the
sensitive par FEOPT °ﬁt§ Pr"a e" (20) inside the glass spacer (22) is etched

to f t
: g CI?\;.lmr’rg 9'?;.0 \piéhte ﬁi&@mnﬁgﬁh @sb%é%e d':gh&elgé 8’3 L'ag l_!E%s(e\fﬁncf‘lt%m g :rh-
filled with S'u b %e h MeRib ﬁ>(1'9i‘d@ i Siflent hhbé?a{hd dE’nﬁts% rﬁtr@tﬁrg

1. Cewichterf gggs %%H(Heéénﬁ BrildBéhden S48 Bed HopMpites! (ao)arnaeaer tdalem
ei n zu nessendghqifed eRtioasttenNRM 85 Membiah Gio) Rt dBm 4 ahraa(e@ aWétdsaer( ﬂji)ang dére
den Tel | @r ( 7kapatitived ElektiddonS2 ) Veintishtiérotladabsidntishanter Gnd\érichCilsaiRAsg Ghgbdlement (18)
Sttltzricht ungedtedtagestwkinre: Mietb A& képuzitive ERRIdAS (21 )dler Membrad {19y vorgesdhetieturd die
Stktzwel | e; _ Lasé@on aussnufalicciddnisan{€2) zd Bbekragehb) , das die StOtzwel l e (11)
aufnimt und sich in Stttzrichtung bewegt; eine Lasterfassungseinrichtung
(17), die - e Gevictddrfashungsedrichlungs adgk Afigpruch 6118 welcheSdip tBerUhruhgstiActe desrStitzwelle (11)

St Ut zwel e (1 mjt delyeaiastisabparieil (1kkieinen ale dia @ontale SJyprechn@sfiéiene der Stlitzwelle (11) ist, so daB

el ekt ri schphy desknde der[flitamelio(t) aparepiieldsts ; und ei ne

Gew chterfassungsschaltung g13) di e des Gewi cht des Gegenst andes aus dem
el ekt ri sch-Toh Y"R’ﬁeﬁ“‘?ﬁ“%}‘ Ypg pacty Anspeich 51 bel welcher die gich &uli domy ?!‘ﬁt' 26) in
ernmittelt; 45Bethrunghefipdi ’°&€R@$ﬁ?2 descarlbertragunosqipmentas 4 H'%‘E*ﬁé° ?%ﬁ"f Re1poekin

fl aches f?l at t 8¢ti%r ni ges Feder el errent i st dessen Ooerfr Rche senkr echt zur

-ﬂ

Ri chtwung degr é grﬁe un om acﬁ 11 etgeli teltiI rﬁ be@%teh %Qc(?(el
Teil (16) an ’ﬁﬂ:hi%‘ f brfs-
sich das el as |t uds{? in ﬁe_n ﬁbdag sie eben
befi ndet ;5 et wg, te von d ten I'Te

Gew chterfassungsvorrrchtung nach Anspruch 1, bei watcher das el asti sche

Teil (16) e nﬁerflrbtﬁ&ﬁ%ug%ﬂiﬁcﬁﬂﬁd)ﬁﬁh ARspRicA s Rﬁ&ﬁrauke‘i&em don Sensorsockel (23) zur Anord-
Gewi cht er f ass kg déPLaslefasbuAGEbinAcRIg Y75 Ridlinen 2wiSHEN ded SdagdrsodRt @BRInd dérR Substrat
Last er f assunggej éliigeedtiteh @nkeh Tﬁone‘a&astandshaer 81)6i einéE DickdFEMikiog-Bbroioh Bufiksist, wobei
St ~t zwel.soe ( 1ldgr anate] Biedabsiandstialior 431) Genvisankitivan fTab Fas) Gehsbates 0 innsehalbad Glasab-
Anspruch 1, betandalters @2) divabbdBani cht er f assungsschal tung (13) so konstruiert
ist, da.8 sie die Ausgangssignal e der Lasterfassungseinrichtung (17) fUr
el ne gogebéllﬂe Gg@chterfagspnggvopiTBtu@pPEcB AGipruch 5, welche uBerdem| g flachen Sensordsockel (23) zyr|
1 Zeitdauer i ﬁtWt‘QarﬂQf Lagipriassyegspifvirbiungn (1) aubreisturgicksn sa dansiridert ist, daf die Lasterfas-
Ant ri ebs®i nr i EynptRgCchiupg (17).causgeppipes s dastibsdraguegssiemant (t8) yath dernspsitvem Tejldes
Antriebseinri §1"Hstﬂt‘3f %W"%W%P'S%F?’Ema@?ﬁ'ﬁ%ﬁﬂtﬁh@h'sﬂas Gewi cht des

Gegenstandeﬁ %U ermtteln Wi cht erfas1sun svorr| chtun nach An ruch
(5]

1, bei weld °‘H fteripssungs qrré?g'g E sd de@ em
kg7 i ?ﬁﬁ; |
T e B Lyl

Al um nj urgoxyd
gt, an den gegen-~ berI [ egenden Sei ten des

um)xw bést eh

Substrat (20) gegen

Subst r at es 102 @wikHirasbbhigstdaERim habhldbh AASIREREH d, qi@t,,e,n”kapazr tiven El ektroden
(21), einem di WRAS' @R Kioh)spalt LintélRdB SEOSIbAS d0F Gt SiRoRuRRR g8t Warf émgs.cﬁl%
10 kapazi hicénderztahd 20Rfinder,l) Vver bi ndenden @ asabst andshal ter und

ei nem Lasttbertragungsel enent (18) besteht, das etwa in der Mtte der
kapazi ti verrekdreldatiotte (21) der Menbran (19) vorgesehen ist, umdie Last von
auBen auf die Menbran (19) zu Obertragen. 6. Gew chterfassungsvorrichtung
nach Anspr uehUsdisipeiiif desktettion delpaidsBemphnantigsf | f che der Statzwelle (11) 15
mt dem®l asti saheltedel?) suf bauel st plkeéan obibta ésarezent r al e Quer schni tt sfl ache
der StU zwelle ngc? Frrean tounand (1qbgosking & sEprgder droplateu (D Zanbpeautse(déniconuge wisi velper de
ist. 7. Gewict mﬁ%f?verﬁ@ml@égﬁmmsm ®ruch 5, bei wel cher die sich
mt dem el asti sdABRoveas fentraemeny(1 a6 higira levrnen & hawpay deysurrpitache des
Last ~ber { ragung<@ 4B Ie@f?é'r’ttééaét'q(’ig)s) Y eoceiia hareey de FypRRrhd 1):pt 9 §B f¢rlace dans la direction

des moyens de détection de charge (17) qui convertissent en une grandeur physique électrique
correspondante la charge transmise par I'élément élastique (18) dans la direction du barreau de
support (11); et
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20 ° det ist. 8. Gew chterfassungsvorrichtung nach Anspruch 5 _
wei cher ein flacher, plattenform ger Sensorsockel (23) so. \H“Mﬁ@jmmmnm
daB di e Lasterfassungsei nri cht ung EP1r2983858K angeor dnet WI s
Qberfla- che an der sich mt dem Substrat (20) |n Ber hrung befi ndl i Chen
Seite so geschllffen Ist, daB sie eb

Gewi cht er Fasg gﬂ?’d ‘ﬁ °H%I?,sn‘19i\ﬂ§' Iﬁﬁtﬂ' °'d§I€? @t & partir dg da graydeyr physique
Sensorsockel ’g 'B?'E? 'eﬁﬂﬁbenﬁg? %Fg?"e a9 Afsei nri chtung (17) und
mel ?g?

g : Rﬁg 5 z \l/:\no IS 5\2‘% éb 3 q% ﬁb:ié@nlaﬁéau Bse0 ' %9 ?c;[rrﬁr OI)etteg'erq G ?e]t}r%éeeé]st
ot E& (ﬁ%]ar}

oS Ekrhdnt €N

té
Tell des Su%ﬁ CI 1’31 at tau centre
dur chbohrt. 4b0 poif 5@{ assungsvorrlchtung nach Anspr uc 5,

au~erdem den f achen ensor sockel (23) zur Anordnung der
Last er f;as aungsdipbsitt a8 biétedior de/Poidd ¢bIvEih FdvenditBtioh N Edans RqdePISisnahti hisliqub $6) estlarB

di e Last erf a8ssorB® lame pla§ en ity dglagdteng (17), ausgenonr men das
Last| bertragungsel ement (18) und den sensitiven Tell des Substrates (20),

mt wasses.ahedispesitfeds détdction del pdiiazsselon ¢hteedndicatibn 11ol.la revendication 2, dans lequel les
Gewi cht er f agsayagpsieaiéiectoh te clgrge dt7h sokhyiaeésisun ubprolorgembre da bierwdmsudiennt (11).achen
Sensor sockel (23) zur Anordnung der Lasterfassungseinrichtung (17)

auf wei st , 4.deinsdispositié dp déieptipr ¢wnis Felgn la rhwendisgiion # rdgesdequplieyircuipde détectianrsle ppids b
des 4@ asabsﬂéﬁi@%‘é@"ﬁ%ﬂ%f o § e Sgnape ge Aeftie dosyaeyR det délestiopedet charge £k7)
daB ei n ki emeqamswalqurép rﬁ’PWIéRI jo1e pie CYIp dporgiationedos \foyens dieptratnement (10), pendant
Gewi cht er f asiBhepish 8 meperionms spukliection Hesmyﬁysd:wgﬁn@nenﬁ@)tmar dftectepainsi Igpidt e
der kI & ne S54P etunt er haI b des Subtrats (20) mit Silikongunm gef Ullt ist,

um sieh i Zu. tand zZu b J‘ nden cat o
di sposi ti P é% e 1 un su r at:z ed;lr;tséRfequep g}eilu mesur
| equel est me¢ Ctrflos
suppor ter | eca a(hH ées%Url erC(szrIeﬁ d 6I %Fnb ﬁe (19), une
depl acenent eIB{r &Méeéz) dRfat aam Er% ('16)”au §hb§HPE§Bf b Ia B Gévieure des

d" ent r al NOMedicirddd® apdifbd BHSethinlsinbR do YekshiRsion Bo Bidrge G g %stSprBé)EHpFomen/e-

61 ment el asthditiu ea.é’a dél HéledirB@Odabacitife B §ER UneiiBrahs! BB pbur (rddsef 20 imefBrane
ddpl ace dangid) @& dHargéeprovenint 8drextérieudle support; des noyens de detection de
charges§17) qui convertissent en une grandeur physique 6l ectrique

COr r esponsarunadidpasitit e téectibn dayids Salorpla revbndishtons dansibquet laitpide doidiagt dd asreeal de

di recti on dwsupmrt(Haevec BSiémappélastique 116) pst intérieure EMird d@ Sadti@AfoitB tentral du bareau 84 S
¥ un circui tsuphert @) ee bui dait odel'gpintié dp b@Jeaqidd sudpart(ty) estipeintpei ds de | ' objet &
partir de | a grandeur physique electrique qui est em se par |es noyens de
det ect iPon7-deincdivpedii de 1dplection fe pelde selarcladevendicaiones, |dans| leavelle sefage oe ifkement &9

est un el enditpsmissiop §e gfiafge §|Ehaui eeen ane"éﬁmefémqee (18)s§t une suriage P'ﬁﬂ?e est
per pendi cuI aire a Ia d| rectlon de | axe du barreau de su%:rggl(g%l) et en

ce que |' & é'I'Pe‘?I °" b‘E(g ion
p05|t|on a I Iflr l ?%‘ d'a” °f o f%@ @"‘I"
bar r &4 de SHI%@&?(;O) :,gsee fé)og tg% f" WP EY %0 SRR e S‘Ieﬁ % de
support. ISpOSI 5 dbtection de poi ds sol on Ia revend| cation
1, dans | §q Ysal d.épo&ﬁf%f‘déiectﬁh%%tdoﬂyﬁelinlﬁ)r Rdicatih 3, 857 Eﬁant‘gbn' GHE 1dpib-forrfid e
forme de Pl aghtsir (53 prvue PBurFhceititSés toBfich 108 dndigs (B! H e SHrBBise & couche
revendigat i GRinch @4, fyamnaxeadéssatde%m% dél gabTqubLAidRhs, .aacd@ayeat?& Iad.aa SRneLid on
de charge ( léptos @23) ob 3GRFatF2Y), cdifo SHirEoRE) 8 RERAS milde BIY suPFiada SdMRNRAdibId dul) -

15 4. Un di spcsirbit(20) 2 diatsaeir @CtenBloistanpered@2)sel on | a revendi cation 1, dans

| oquel le circuit de d6tection de poids (13) est realise de fagon a

i nt egrer theungiispostifide détection tie @oide selanlly esvenditetio 6% edrbpranantced oulia fagmaté-tbre de
pendan®o une captew platko@Baiestinéd & recevoir ées anoyens clb dételetion dd chiaige 101 7] esnstityderfagon que

d' ent r at hendestmgyes) de ¢étediitmrde charge (17)od j'exceptiomessiéiémentt deiiraesmission db clzargei (t9) etle s
nmoyens d' entdeda mwemsb(em)subsp@m) goient cavétps diunagtériaw hysirifuge. 20 de |' objet.

11. Un dispositif de détection de poids selon la revendication 5, comprenant en outre la plate-forme de
65 capteur plane (23) destinée & recevoir les moyens de détection de charge (17), et la partie de cette
plate-forme qui est opposée 2 la partie sensible du substrat (20) & I'intérieur de I'entretoise en verre

(22) étant gravée pour former un petit espace, de quelques microns.
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5. Un dispositif de d6tection de poids solon |a revendication 1, dans , ﬁ
| oquel | ee-noyens de detection de charge (17) sont consti tuejMJ,Mmll”ll,”“m
substrat (20) en alunmino frittee, uBRORS838HBE (19) en al un ne; roeiiimy sl
pl acee face au substrat (20), & une distance predeterm nee de ce dernier,
des electrodeﬁ 25 cagpacitives (21) fornees sur |les surfaces opposees du
substrat (2'§) YBgisppsitf dp &'ﬁ@m?sl plon leg fevendinatiqas 8, 10t L1, dans lqauel lensiit aspace gy
| a menbr ane (g%?::;% l”sﬂ’BEtTaF } BB JmRll VA JU POHRIPYCLUX SliBeR BPY SRR tectopditipne s
capacitives ( ) F'un 6l 6nent de transm ssion de charge (18) qui est

pl ac6 approxi mative- ment au centre de |'dlectrode capacitive (21) de |la
menbriane (19), pour transnettre & la nenbrane (19) |a charge provenant de

| "exterieur. 30 6. Un dispositif de detection de polds solon |a

revendi cation 5, dans lequel |'"aire de contact du barreau de support (11)
avec |'elenent elastique (16) est inferieure a |'aire de section droite
central ero)du barreau de support (11), ce qui fait quo |'extremt6 du barreau
de support (11) est pointue. 35 7. Un dispositif de d6tection de poids
solon la revendication 5, dans lequel la surface de |'elenent de

transm ssion de charge (18) qui est en contact avec |'elenent el astique
(16) est une surface plane. 8. Un dispositif de detection de poids solon |a
revendi c#tion 5, dans |equol une plate-forne de capteur ayant |a forne

d' une plaquette plane (23) est incorporee de fagon & supporter |es noyens
de detection Yf40 de charge (17), et la surface de oette plate-forne
qui se trouve du c8t6 venant en contact avec |le substrat (20) est neul ee de
facon a etre plane. 9. Un dispositif de detection de poids selon |a

revendi ¢&tion 5, conprenant en outre la plate-forne de capteur (23) pr6vue
pourecevoi r | es noyens de detection de charge (17), et une entretoise a
couche 45 m nce (31), ayant une epai sseur de |'ordre de quel ques

m crons, intercalse entre la plate-forme do capteur (23) et |e substrat
(20), cejste entretoise & couche mnce (31) supportant |a partie sensible du

substrat (20) a |'interieur de |'entrotoise en verre (22). 10. un
di spositif de d6tection do poids solon |la revendication 5, conprenant en
outre la plate-forme de 50 capteur plane (23) destinde & recevoir |les

noyens de detection de charge (17), construit de facon quo | es noyens de
detectiom de charge (17), a |'exception de |'elenent de transm ssion de
charge (18) et de la partie sensible du substrat (20), solent rev~tus d'un
mat eri au hydrofuge. 11. Un dispositif de detection de poids solon |a
revendi cation 5, conprenant en outre |la plate-forne de ss capt eur pl ane
(23) destinee & recevoir |es noyens de d6tection de charge (17), et la
partie d® cette plate-fornme qui est opposee a la partie sensible du

substrat (20) a l'int6rieur de |'entretoise en verre (22) 6tant gravee pour
former un petit ospace, de quel ques mcrons. 12 EP 0 299 395 B111!
1111 1 |1 12. Un dispositif de d6tection de poids selon |es

revendicgtions 9, 10 et 11, dans lequel le petit espace au- dessous du
substfat (20) est renpli avec du caoutchouc aux silicones pour 4tablir une
condition d' dtanch~it6. 10 15 20 25 30 35 240 45 50 65 13

50

.66
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